
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 削減目標

非エネルギー起源CO2 72.0 74.3 76.3 75.9 79.8 80.7 81.3 81.1 76.3 75.8 77.4

（主な排出源：セメント製造時の石灰石消費、プラスチック・廃油の焼却等） （'90比+7.5%）

CH4 26.7 26.8 26.4 26.3 25.9 25.2 24.6 23.7 23.0 22.6 22.0

（主な排出源：家畜の消化管内発酵、稲作、廃棄物の埋立等） （'90比 ▲17.4%）

N2O 38.8 38.4 38.7 38.5 39.4 39.6 40.5 41.0 39.7 34.0 36.9

（主な排出源：家畜排泄物の管理、農用地の土壌、燃料の燃焼等） （'90比 ▲5.0%）

合計 137.5 139.5 141.4 140.8 145.1 145.5 146.4 145.8 138.9 132.4 136.3 131.4

（'90比 ▲0.9%） （'90比 ▲4.5%）

（基準年総排出量比▲0.5%）

1995 1996 1997 1998 1999 2000 削減目標

HFC 20.0 19.6 19.6 19.0 19.5 18.3
（主な排出源：HCFC22製造時の副生、エアコンの製造等） （'95比 ▲8.4%）

PFC 11.5 11.3 14.0 12.4 11.1 11.5

（主な排出源：電子部品等洗浄、半導体製造プロセス等） （'95比 ▲0.1%）

SF6 16.7 17.2 14.4 12.8 8.4 5.7

（主な排出源：電気機器の製造、半導体製造プロセス等） （'95比 ▲65.7%）

合計 48.3 48.0 48.0 44.2 39.0 35.6 72.9

（'95比 ▲26.3%） （'95比+51.1%）

（基準年総排出量比+2%）

1,233.1

エネルギー起源CO2以外の温室効果ガスの排出実績と削減目標 Ⅱ－１
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非エネルギー起源CO2の排出源と排出量

エネルギー関係 燃料からの漏出

(0.0百万t-CO2) (0.0百万t-CO2)

セメント製造

(34.4百万t-CO2) 石灰石起源

(15.1百万t-CO2)

ソーダ石灰ガラス、
生石灰、鉄鋼の製造

非エネルギー起源CO2 工業プロセス起源 (15.4百万t-CO2) ドロマイト起源

(77.4百万t-CO2) (53.2百万t-CO2) (0.3百万t-CO2)

アンモニア製造

(3.2百万t-CO2)

エチレン製造

(0.2百万t-CO2)

廃棄物起源 廃棄物の焼却

(24.2百万t-CO2) (24.2百万t-CO2)

注）排出量は2000年度の値



31.3%

44.4%

19.9%

4.4%

非エネルギー起源CO2排出量
2000年度（平成１２年度）
7,440万トン（CO2換算）

セメント製造

ソーダ石灰ガラス、生石
灰、鉄鋼の製造

廃棄物の焼却

その他(燃料からの
漏出、アンモニア製
造、エチレン製造)

〇非エネルギー起源CO2



メタンの排出源と排出量

燃料の燃焼

(0.6百万t-CO2)

エネルギー関係

(1.8百万t-CO2) 燃料からの漏出

(1.2百万t-CO2)

工業プロセス起源 化学工業（コークス等）

(0.1百万t-CO2) (0.1百万t-CO2)

家畜の消化管内発酵

(6.7百万t-CO2)

家畜ふん尿処理

(0.9百万t-CO2)

メタン

(22.0百万t-CO2) 農業起源 稲作

(13.8百万t-CO2) (6.0百万t-CO2)

農耕地土壌

(0.0百万t-CO2)

農業廃棄物の野焼き

(0.1百万t-CO2)

固形廃棄物の
陸上における処分

(5.3百万t-CO2)

廃棄物起源 排水の処理

(6.3百万t-CO2) (1.0百万t-CO2)

廃棄物の焼却

(0.0百万t-CO2)

注）排出量は2000年度の値



28.7%

62.8%

5.3%

2.8%

0.4%

農業
（家畜の消化管内
発酵、稲作等）

廃棄物
（埋立、廃水処理
等）

工業プロセス

メタン総排出量
2000年度（平成１２年
度）
１０５万トン（実重量）

燃料からの漏出
（天然ガス・石炭生
産時の漏出等）

燃料の燃焼

〇メタン（CＨ４）



一酸化二窒素の排出源と排出量

エネルギー関係 燃料の燃焼

(9.0百万t-CO2) (9.0百万t-CO2)

工業プロセス起源 化学工業（アジピン酸等）

(4.2百万t-CO2) (4.2百万t-CO2)

溶剤
その他製品の利用起源

麻酔

(0.3百万t-CO2) (0.3百万t-CO2)

一酸化二窒素 家畜ふん尿処理

(36.9百万t-CO2) (11.0百万t-CO2)

農業起源 農耕地土壌

(19.2百万t-CO2) (8.1百万t-CO2)

農業廃棄物の野焼き

(0.1百万t-CO2)

排水の処理

(1.9百万t-CO2)

廃棄物起源

(4.1百万t-CO2) 廃棄物の焼却

(2.3百万t-CO2)

注）排出量は2000年度の値



0.9%

11.2%

11.4%

52.0%

24.4%

農業
（家畜排せつ
物の管理、農
用地の土壌
等）

工業プロセス
（アジピン酸、
　硝酸の製造）

燃料の燃焼

廃棄物
（廃水処理、焼
却）

麻酔

一酸化二窒素総排出量
2000年度（平成１２年度）
１１万９０００トン（実重量）

〇一酸化二窒素（Ｎ2Ｏ）



HFC, PFC, SF6の排出源と排出量

HCFCｰ22の製造に伴う副生

(12.4百万t-CO2)

ハロカーボン及びSF6の生産

(12.6百万t-CO2) 漏出

(0.2百万t-CO2)

冷蔵庫及び空調機器

HFCs (2.2百万t-CO2)

(18.3百万t-CO2)

発泡

(0.4百万t-CO2)

ハロカーボン及びSF6の消費 エアゾール／噴霧器

(5.8百万t-CO2) (2.8百万t-CO2)

半導体製造

(0.1百万t-CO2)

その他

(0.1百万t-CO2)

３ガス計

(35.6百万t-CO2) 金属製品 アルミニウムの生産

(0.0百万t-CO2) (0.0百万t-CO2)

PFCs ハロカーボン及びSF6の生産 漏出

(11.5百万t-CO2) (1.4百万t-CO2) (1.4百万t-CO2)

溶剤

ハロカーボン及びSF6の消費 (5.0百万t-CO2)

(10.1百万t-CO2)

半導体製造

(5.0百万t-CO2)

ハロカーボン及びSF6の生産 漏出

(0.9百万t-CO2) (0.9百万t-CO2)

SF6

(5.7百万t-CO2) 半導体製造

ハロカーボン及びSF6の消費 (2.1百万t-CO2)

(4.9百万t-CO2)

電気機器

注）排出量は2000年度の値（実排出量） (2.8百万t-CO2)



0.2%

7.8%

14.2%

20.5%

6.3%

34.9%

0.1%

6.8%

1.2%

8.0%

電力設備
アルミ精錬

HFCs等３ガス総排出量
2000年度（平成１２年度）
３，５６０万トン（CO2換算）

ＨＣＦＣ２２
製造に伴う副
生HFC-23

ＨＦＣ等３
ガス製造

発泡

エアゾール・ＭＤＩ

冷媒

洗浄

半導体製造等

その他

〇ハイドロフルオロカーボン類（ＨＦＣ
ｓ）、
   パーフルオロカーボン類（ＰＦＣｓ）、
   六ふっ化硫黄（ＳＦ６）


